~~~微奈米材料表面分析實驗室-基本資料~~~
類 別：研究型實驗室 

簡介： 
[bookmark: _GoBack]    本系於民國 92 年成立微奈米材料表面分析實驗室，微奈米材料表面分析實驗室現有掃描式電子顯微鏡、X-光能量散射光譜儀、原子力顯微鏡、奈米硬度量測系統設備、模具物理特性量測系統等，主要作為材料表面特性分析教學研究。可進行材料微奈米尺度之分析，主要研究方向，包括：(1)材料表面與結構組成分析，(2)材料表面薄膜硬度分析，(3)材料表面形態分析。藉由實驗的過程中，讓學生去熟悉微奈米材料表面分析所帶來的影響，讓學生對微奈米材料表面分析有更進一步的認識與了解。目的在使學生能夠了解微奈米材料表面分析技術廣泛的應用領域，以提升研究的興趣。 
 
成立宗旨：
     (1)是為了讓學生了解微奈米材料表面分析原理並知悉材料微奈米表面型態和其特性的重要性，以及各種製程對材料特性的關聯性。(2)使學生了解微奈米材料表面分析儀器操作技術及其原理，並能使用微奈米材料表面分析儀器量測材料的表面與結構組成，而能評估材料的特性。

實驗設備:
1. 儀掃描式電子顯微鏡、X-光能量散射光譜儀
儀掃描式電子顯微鏡、X-光能量散射光譜儀，這是JEOL公司所開發製造的高功能與高解析的掃描式電子顯微鏡，主要功能可進行材料表面與結構組成分析，進而探討材料微奈米表面型態和其特性與各種製程對材料特性的關聯性，對材料相關研究有相當大的幫助。

	
	



	掃描式電子顯微鏡及X-光能量散射光譜儀
	EDS表面成分分析



2. 原子力顯微鏡
原子力顯微鏡（Atomic Force Microscopy），可用於多功能掃描探針顯微鏡，主要功能可進行材料表面形態微奈米尺度之分析，對材料微奈米尺度特性研究有相當大的幫助。

	

	原子力顯微鏡



3. 奈米硬度量測系統
奈米硬度量測系統，這是UMIS公司所開發製造的高功能與高解析的奈米硬度量測系統，主要功能可進行材料表面薄膜硬度分析，進而探討材料微奈米硬度與各種製程對材料特性的關聯性，對材料相關研究有相當大的幫助。

	

	奈米硬度量測系統
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